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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§> Verf ahren zum Verbinden von metallischen Teilen mit nichtmetallischen Teilen 

(§) Die Verbindung von metaUischen Teilen (Tl ) mit nichtme- 
tallischen Teilen (t10), insbesondere von Teiien a us Alumini- 
um Oder Kupfer mit Teilen aus G!as Oder Keramik, erfblgt 
durch Vibrationsschwei&en, mil einer Vibrationsbewegung 
. durch in aich geachioeaens und fur alia Punkte innerhalb der 
SchweiEfiache identische Schwingungsbahnen und mit ei- 
ner senkracht zur SchweiBebene wirkenden AnpreSkraft 
Durch den Einsatz dieses Sehwei&verfahrens, das haufrg 
auch ais OrbitaivibrationsschweiBen bezeichnet wird, konn- 
ten baispieisweise Teile aus Aluminium direkt mit Teilen aus 
Glas flachig varbunden warden. 
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Die folgenden Anoaben sind den vom Anmaldor alngarelchten Unteriagam entnomman 
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1 schen Keramikscheibe und dem zur Warmeabfuhr die- 

Beschreibung ne ndenMetaUblockund WuB eincs hobiz y. 

aus KLeranuk, ™ra fun* durch Einbrennen einer 5 ™S- * ze 'f ™ des Orbital^brationsschweifiens 

Ss Su^-dTeaenausGla. durcbA.wendung g-^S ^W* 03 und 0,7 pun 
rnmtraschaU.sindebenfafcmogb^ « ^ ^ andere, ^^ch^eae 

SchweiBebene una ™* .. /juminium oder auf die v ° m ^^"° tkraft eines Elektromagneten -wird 

ne wirkenden AnpreBkraft TeUe ^™ nachlassende Magnetoatt emw n ma 

J?£££Sfi** Licbtbogenschwe.Ben ^^rzuhohenSche^aft^ 

Verfahre^gehenausden^sp^e^b^ervor^ „ut einem nic^et^en T^^S^ 

zijlu? Verbindung von metallischen und mchtmetalb djjg^ ^ J*?S52S>«*» 
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HL tragt. Durch eine derartige Metallisierung von Ke- 
ramikscheiben durch OrbitalvibrationsschweiBen wird 
insbesondere der Aufbau von elektrisch isolierenden 
Warmesenken fur Leistungshalbleiter ermoglicht. 

Fig, 4 zeigt eine direkte Verbindung eines blockfor- 5 
migen Teils T2 aus einem gut warmeleitenden Metall 
wie z. B. BCupfer, mit einem scheibenformigen Teil 730 
aus Keramik durch OrbitalvibrationsschweiBeii. Wie bei 
dem in Fig. 3 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel, tragt 
auch hier wieder das als Metallbiock zur Warmeablei- 10 
tung dienende Teil T3 Halbleiter HL 

Fig. 5 zeigt eine direkte Verbindung eines aus einem 
Lot bestehenden scheibenformigen Teils T4 mit einem 
Teil T40, bei welchem es sich urn einen hohlzylindri- 
schen Keramikisolator handeit. Die durch das Teil T4 15 
gebildete Lotschicht, bei welcher es sich beispielsweise 
urn ein Silberlot handeit, ermoglicht einen vakuumdich- 
ten VerschluB des hohlzylindrischen Keramikisolators 
durch Aufloten eines MetaHflansches MF. 

Bei einer Variante des in Fig. 5 dargestellten Ausfuh- 20 
rungsbeispiels besteht das Teil T4 aus Alummium, so 
daB der Metailflansch MF mit diesem Teil T4 anstelle 
des Hartldtens durch OrbhalvibrationsschweiBen ver- 
bunden werden kann. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Verbinden von metallischen Tei- 
len (Tl; T2; T3; T4) mit nichtmetallischen Teilen 
(T10; T20; T30; T40\ insbesondere von Teilen aus 30 
Aluminium oder Kupfer mit Teilen aus Glas oder 
Keramik, durch Vibrauonsschweifien, mit einer Vi- 
brationsbewegung durch in sich geschlossene und 
fur alle Punkte innerhalb der SchweiBflache identi- 
sche Schwingungsbahnen und mit einer senkrecht 35 
zur SchweiBflache wirkenden AnpreBkraft (AP). 

2. Anwehdung des Verfahrens nach Anspruch 1 
zum Verbinden von scheibenformigen Teflen (T2) 
aus einem lotbaren oder schweiBbaren Metall mit 
Teilen (T20) aus Glas oder Keramik. 40 

3. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 
zum Verbinden von scheibenformigen Teilen (T4) 
aus einem Lot mit Teilen (T40) aus Glas oder Kera- 
mik. 

4. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur 45 
Verbindung von metallischen Teilen mit Teilen aus 
Glas oder Keramik bei der Herstellung von Vaku- 
umschaltern, Vakuumrelais, Rontgenrohren oder 
Senderohren. 



Hierzu 1 Serte(n) Zeichnungen 
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